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1. Ląstelių kultūrų įrenginys, susidedantis iš:
trijų matmenų korpuso, turinčio sudėtinius dviejų matmenų paviršius, besitęsiančius į vidų nuo trijų matmenų korpuso pakraščio link trijų matmenų korpuso vidaus, kur sudėtiniai dviejų matmenų paviršiai sukonstruoti eukariotinių ląstelių vienasluoksniam dariniui laikyti virš sudėtinių dviejų matmenų paviršių mažiausiai didžiosios dalies arba viso paviršiaus ploto, ir kur trijų matmenų korpusas turi:
(a) didžiausią matmenį, svyruojantį nuo maždaug 1 mm iki maždaug 50 mm;

(b) arba paviršiaus ploto ir tūrio santykį nuo maždaug 3 cm2/cm3 iki maždaug 1 000 cm2/cm3.

2. Ląstelių kultūrų sistema, susidedanti iš:
konteinerio;
ir trijų matmenų korpusų grupės, kiekvienas iš trijų matmenų korpusų susideda iš:
sudėtinių dviejų matmenų paviršių, besitęsiančių į vidų nuo trijų matmenų korpuso pakraščio link trijų matmenų korpuso vidaus, kur sudėtiniai dviejų matmenų paviršiai sukonstruoti eukariotinių ląstelių vienasluoksniam dariniui laikyti virš sudėtinių dviejų matmenų paviršių mažiausiai didžiosios dalies arba viso paviršiaus ploto, ir kur trijų matmenų korpusas turi:

(a) didžiausią matmenį, svyruojantį nuo maždaug 1 mm iki maždaug 50 mm;

(b) arba paviršiaus ploto ir tūrio santykį nuo maždaug 3 cm2/cm3 iki maždaug 1000 cm2/cm3.

3. Įrenginys pagal 1 punktą arba sistema pagal 2 punktą, kur sudėtiniai dviejų matmenų paviršiai:
(a) susideda iš daugybės briaunų, besitęsiančių nuo trijų matmenų korpuso vidaus link trijų matmenų korpuso pakraščio;

(b) susideda iš daugybės briaunų, besitęsiančių iš esmės lygiagrečiai viena kitai nuo trijų matmenų korpuso vidaus link trijų matmenų korpuso pakraščio;

(c)

(i) turi išlenktą formą ir (arba) turi mažiausiai vieną spiralės formos briauną, besitęsiančią nuo trijų matmenų korpuso vidaus link trijų matmenų korpuso pakraščio;

(ii) arba yra iš esmės plokšti virš mažiausiai dalies jų paviršiaus ploto;

(d) ir (arba) susideda iš daugybės briaunų, besitęsiančių nuo centrinės šerdies link trijų matmenų korpuso pakraščio.

4. Įrenginys pagal 1 arba 3 punktą arba sistema pagal 2 arba 3 punktą, kur trijų matmenų korpusas yra mažiausiai vienos iš šių formų: iš esmės sferinės formos, iš esmės elipsoido formos ir netaisyklingo briaunainio formos.
5. Įrenginys pagal bet kurį iš 1, 3-4 punktų arba sistema pagal bet kurį iš 2-4 punktų, kur medžiaga, formuojanti sudėtinius dviejų matmenų paviršius, yra parinkta mažiausiai iš vienos šių medžiagų: metalo, stiklo, borosilikato, anglies pluošto, keramikos, kalogeno, želatinos, hidrogelio ir polimerų. 
6. Įrenginys pagal bet kurį iš 1, 3-5 punktų arba sistema pagal bet kurį iš 2-5 punktų, kur medžiaga, formuojanti sudėtinius dviejų matmenų paviršius, yra mažiausiai vienas polimeras, kur pasirinktinai polimeras yra

(a) parinktas iš poliamido, polikarbonato, polisulfono, poliesterio, poliacetato ir polivinilchlorido;

(b) poliamido,

(c) arba polikarbonato.

7. Įrenginys pagal bet kurį iš 1, 3-6 punktų arba sistema pagal bet kurį iš 2-6 punktų, kur sudėtiniai dviejų matmenų paviršiai dar turi mažiausiai vieną dangą, parinktą eukariotinių ląstelių pritvirtinimui ir augimui palengvinti, kur pasirinktinai mažiausiai viena danga parinkta iš baltymo ir polilizino.

8. Įrenginys pagal bet kurį iš 1, 3-7 punktų arba sistema pagal bet kurį iš 2-7 punktų, kur sudėtiniai dviejų matmenų paviršiai veikiami plazminiu paviršiniu apdorojimu.

9. Įrenginys pagal bet kurį iš 1, 3-8 punktų arba sistema pagal bet kurį iš 2-8 punktų, kur sudėtiniai dviejų matmenų paviršiai turi modulius ir kreivumus, parinktus eukariotinių ląstelių augimui palengvinti.
10. Įrenginys pagal bet kurį iš 1, 3-9 punktų arba sistema pagal bet kurį iš 2-9 punktų, kur eukariotinės ląstelės apima mažiausiai vieną iš kamieninių ląstelių, nuo substrato priklausomų ląstelių, mezenchimos ląstelių ir stromalinių ląstelių.
11. Įrenginys pagal bet kurį iš 1, 3-10 punktų arba sistema pagal bet kurį iš 2-10 punktų, kur sudėtinių dviejų matmenų paviršių paviršiaus ploto ir trijų matmenų korpuso tūrio santykis yra nuo maždaug 3 cm2/cm3 iki maždaug 1 000 cm2/cm3, kur pasirinktinai sudėtinių dviejų matmenų paviršių paviršiaus ploto ir trijų matmenų korpuso tūrio santykis yra nuo maždaug 10 cm2/cm3 iki maždaug 15 cm2/cm3.
12. Sistema pagal bet kurį iš 2-11 punktų, kur trijų matmenų korpuso didžiausias matmuo yra nuo 1 mm iki 20 mm.

13. Įrenginys pagal bet kurį iš 1, 3-11 punktų arba sistema pagal bet kurį iš 2-12 punktų, kur trijų matmenų korpuso didžiausias matmuo yra nuo maždaug 2 mm iki 10 mm, kur pasirinktinai įrenginys yra iš esmės sferinės formos, o didžiausias matmuo yra skersmuo.

14. Ląstelių auginimo būdas, apimantis:
eukariotinių ląstelių grupės parinkimą;

ir eukariotinių ląstelių kontaktavimą su mažiausiai vienu trijų matmenų korpusu kaip nurodyta bet kuriame iš 1, 3-11 ir 13 punktų.

15. Būdas pagal 14 punktą, kur eukariotinių ląstelių kontaktavimas su mažiausiai vienu trijų matmenų korpusu apima:
(a) ląstelių ir mažiausiai vieno trijų matmenų korpuso patalpinimą konteineryje;
(b) dar apima auginimo terpės tiekimą ląstelėms; 
(c) ir (arba) dar apima mažiausiai vieno trijų matmenų korpuso judėjimo sukėlimą, kur pasirinktinai judėjimo sukėlimas apima:

(i) konteinerio, į kurį patalpintas mažiausiai vienas trijų matmenų korpusas, sukimą arba kratymą;

(ii) arba sudarant terpės srautą į konteinerį, kuriame patalpintas mažiausiai vienas trijų matmenų korpusas. 

16. Būdas pagal 14 punktą, kur minėtas mažiausiai vienas trijų matmenų korpusas yra pamerktas į auginimo terpę tinkamame konteineryje, kuris suformuotas atsparus ląstelių sulipimui.
